MINISTERIO DA EDUCACAO
CENTRO FEDERAL DE EDUCAGCAO TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS

Termo de Aprovacao de Mérito de Proposta
de Acao de Extensao

A comissao instituida pela Portaria DECOM 28/19 de 27 de Agosto de 2019
reuniu-se em 30 de Agosto de 2019, e considerando os critérios para
analise de mérito de uma acao de extensao, quais sejam: (1) aderéncia da
proposta a politica institucional de extensao; (2) as relevancias académica e
social da acdo; (3) a exequibilidade da acdao e (4) a capacidade de
desenvolvimento da acdo pela equipe envolvida, elencados no paragrafo
unico do inciso II do Art. 14 da Resolucao CD 014/2017 de 28 de junho de
2017, a qual regulamenta as agdes de extensao do CEFET-MG, manifesta-
se, apds andlise da proposta, pela APROVAGAO do mérito da acdo de
extensdo intitulada “Plataforma Diagndstica Baseada na Determinacdo das
Concentragoes de Analitos Séricos e Plasmaticos por meio de Visao
Computacional”, sob a coordenagao do(a) servidor(a) Flavio Luis Cardeal

Padua.

Belo Horizonte, 03 de Agosto de 20109.

Documento assinado digitalmente via SIPAC pela Chefe do Setor de Lotagao
do(a) Coordenador(a) da Proposta
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